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Abstract (en)
[origin: JP2017101655A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pump having a seal to be rubbed, to overcome demerits in the prior art and to
improve known solution, and capable of elongating a service life of the pump.SOLUTION: A pump 10, in particular, a vacuum pump has at least two
transport elements 13, 16 relatively movable to each other, is tightly constituted while forming at least one transport chamber 24, has at least one
seal 20 disposed on one of both transport elements, and has a slide layer 21 at least regionally formed on at least one of the transport elements to
cooperate with each seal 20. The seal 20 has a polytetrafluoroethylene material including polyimide particles and manufactured by hot forming press
and sintering, and the slide layer 21 has an oxide layer formed by anode oxidation in an electrolyte including oxalic acid.SELECTED DRAWING:
Figure 1

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Pumpe, insbesondere Vakuumpumpe, die zumindest zwei relativ zueinander bewegliche Förderelemente
umfasst, die derart angeordnet sind, dass sie unter Ausbildung von zumindest einem Förderraum dichtend zusammenwirken. Die Pumpe umfasst
ferner wenigstens eine auf einem der beiden Förderelemente angeordnete Dichtung sowie eine zumindest bereichsweise auf wenigstens eines der
Förderelemente aufgebrachte, mit der jeweiligen Dichtung zusammenwirkende Gleitschicht. Zudem betrifft die Erfindung die Verwendung von mit
einer Gleitschicht versehenen Bauteilen und einer oder mehreren Dichtungen zur Herstellung von Pumpen, insbesondere Vakuumpumpen.
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